Ofiteril si subofiterii debutanti au

depus juramantul solemn

Ofiterii si subofiterii debutanti, care isi desfasoara cursurile de formare initiala in cadrul
Academiei ,Stefan cel Mare” a MAI, au depus astazi juramantul solemn.

La ceremonie au participat ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, secretarul de
stat, Daniella Misail-Nichitin, sefii subdiviziunilor MAI si alti invitati.

In mesajul sau, ministrul Ana Revenco a felicitat ofiterii si subofiterii cu pasul important
realizat si le-a urat bun venit in marea familie a afacerilor interne.

~Trebuie sa stiti ca incepand din acest moment, voi serviti Republica Moldova, alaturi
de mii de oameni care au jurat, la fel ca voi, sa apere tara, sa protejeze poporul si sa
asigure pacea, cu riscul sacrificiului suprem. Vremurile din prezent sunt grele, cu multe
provocari si amenintari carora noi trebuie sa le facem fata cu brio. Pana acum am
reusit. Important este ca am invatat o lectie importanta in ultimele 6 luni, aceea ca
impreuna suntem mai puternici. Avem mult de muncit impreuna pentru a asigura un
trai mai bun si mai linistit pentru toata lumea. Va indemn sa va faceti datoria cu
raspundere”, a declarat ministrul afacerilor interne.

Juramantul solemn a fost depus de catre 23 ofiteri angajati din sursa externa (15 ofiteri
angajati in cadrul IGP si 8 ofiteri angajati in cadrul BMA) si 133 subofiteri angajati din
sursa externa (68 subofiteri de politie, 15 subofiteri carabinieri, 24 subofiteri politisti
de frontiera, 26 subofiteri salvatori si pompieri).

Cursul de formare profesionala initiala a ofiterilor si subofiterilor debutanti din cadrul
MAI are drept scop obtinerea cunostintelor teoretice si abilitatilor practice specifice
domeniului de activitate, pentru indeplinirea atributiilor si misiunilor de serviciu.
Respectiv, acestia au beneficiat de cursuri speciale de pregatire cu abordari moderne,
practica la viitorul loc de munca si simulari de cazuistica astfel incat le sunt dezvoltate



abilitati specifice locului de munca pe care fiecare il va ocupa.
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